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1.  Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы плазменной модификации 

материалов» являются:  

а) формирование знаний о процессах, протекающих в квазинейтральной высокочастотной 

плазме пониженного давления;  

б) формирование знаний об основах плазменной модификации материалов в плазме 

высокочастотного разряда пониженного давления; 

в) изучение физической модели обработки материалов в высокочастотной плазме 

пониженного давления; 

г) изучение модели слоя положительного заряда возле обрабатываемого тела. 

2. Содержание дисциплины «Теоретические основы плазменной модификации 

материалов» 

Низкотемпературная плазма: источники, свойства и основные характеристики. 

Особенности высокочастотных разрядов пониженного давления.  

Физическая модель ВЧ плазменной обработки материалов при пониженных давлениях.  

Математическая модель ВЧ плазменной модификации материалов при пониженном 

давлении.  

ВЧ плазменная модификация различных материалов при пониженном давлении. 
 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

1) Знать:  

а) основные методы численного моделирования процессов обработки материалов;   

б) способы осуществления информационного поиска методов численного 

моделирования высокочастотного разряда; 

2) Уметь: 

 а) осуществлять сбор данных, необходимых для численного моделирования 

высокочастотного разряда;  

б) выполнять информационный поиск в области методов моделирования и создания 

материалов;  

в) подбирать методы моделирования и прогнозирования изменения свойств 

материалов. 

3) Владеть:  

а) методами моделирования процессов обработки материалов и прогнозирования 

изменения их свойств;  

б) навыками анализа и оценки информации в области моделирования 

математической модели квазинейтральной высокочастотной плазмы пониженного 

давления. 
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